
 

2007 年 12 月 18 日 

委員各位 

独立行政法人   日本学術振興会 

結晶加工と評価技術第 145 委員会 

委 員 長       田島  道夫 

 

（独）日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第１４５委員会 

第１１3 回研究会 

 

 日時： 2008 年 1 月 15 日（火） 13:00～17:30  (懇親会：17:45-19:45) 
 会場： 弘済会館４Ｆ会議室（ＪＲ四谷駅徒歩５分） 

http://www.kousaikai.or.jp/hall/ 
 

テーマ「太陽電池と評価技術の最近の動向」 

世話人：関口 隆史（物質材料機構），柿本 浩一（九州大学） 

プログラム  

 

13:00～13:20  委員会総会  

                                       田島 道夫（JAXA） 

13:20～13:25  開会の挨拶 

                                             関口 隆史（物質材料機構） 

13:25～14:05  太陽電池の現状と将来(over view) 

                                             富田 孝司（シャープ） 

14:05～14:40  太陽電池用多結晶原料の開発 

阪井 純也（トクヤマ） 

14:40～15:00  休憩 

 

15:00～15:35  大粒界多結晶シリコンの育成 

                                       藤原 航三（東北大学） 

15:35～16:05  ＬＳＩ用シリコン結晶からみた太陽電池用シリコン結晶 

                                       シャバニ モハメド（ＳＵＭＣＯ） 

16:05～16:40  大強度陽子加速器施設（JーPARC)の概要 

                                                石山 新太郎（日本原子力研究開発機構） 

 

16:40～17:15  赤外偏光を使った残留歪観察 

                                          山田 正良（京都工繊大学） 

17:15～17:20  閉会の挨拶 

                                                柿本 浩一（九州大学） 

17:45～19:45  懇親会   会費 3,000 円（当日受付にて申し受けます） 

以上 


